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Dalyko anotacija 

Įvadas. Optinių procesų klasifikavimas. Kompleksinis lūžio rodiklis ir dielektrinės konstantos. 

Optinių savybių ypatybės kietoje būsenoje.  

Optinės medžiagos. Kristaliniai dielektrikai ir puslaidininkiai. Optiniai, spalvoti ir 

fotochrominiai stiklai. Oksidai, halogenidai ir halidai. Optinės plastmasės. Dielektrikų spalvų 

prigimtis. Metalai. Metalų spalvos. Nuspalvinimas mažomis metalų dalelėmis. Legiruoti stiklai 

ir dielektrikai. Lazeriniai stiklai ir kristalai. Optinių medžiagų gamybos ir auginimo metodai. 

Optinių ir lazerinių kristalų ir stiklų apdirbimas. Pjaustymas, šlifavimas ir poliravimas: 

apdirbimas laisvu ir fiksuotu abrazyvu. Tam naudojama įranga, abrazyvai ir pagalbinės 

medžiagos. Kristalų paviršiaus apdirbimas deimantinio tekinimo metodu. Beilby sluoksnis, 

popaviršinė pažaida ir šiurkštumas. Optinių detalių sujungimo metodai. Asferinių paviršių ir 

laisvų formų optikos gamybos ir apdirbimo technologija. Tūrinės Brego gardelės.  

Optinių detalių formos ir paviršiaus kontrolės metodai. Kontroliuojami parametrai. Sferinių 

ir plokščių optinių paviršių formos ir šiurkštumo kontrolės metodai. Židinio nuotolio matavimo 

metodai. Kampinių matmenų kontrolė.  

Optinių medžiagų charakterizavimo metodai. Fotoakustinė sugerties spektroskopija, lūžio 

rodiklių matavimas refraktometrais ir elipsometrais, infraraudonosios sugerties ir Ramano 

sklaidos matavimai, vienalytiškumo matavimai.  

Optinės dangos. Plonų sluoksnių augimo stadijos ir struktūriniai zonų modeliai. Interferencija 

daugiasluoksnėse dangose. Plonų dielektrinių sluoksnių panaudojimas optikos skaidrinimui ir 

optinių dangų, su reikiamu atspindžio koeficientu, gamybai. Nanotruktūrizuotos ir skulptūrinės 

dangos. Plonų optinių dangų formavimo metodai: cheminio nusodinimo, terminio garinimo, 

terminio garinimo su joniniu asistavimu, juonapluoščio dulkinimo ir kt. Dengimo procesų 

monitoringo metodai. Mechaniniai įtempimai optinėse dangose. Intensyvios spinduliuotės ir 

aplinkos poveikis dangoms. Medžiagų maišymas ir aprašantys modeliai. Optinės dangos 

ultrasparčiai optikai. Medžiagos naudojamos optinių dangų gamybai. Optinių dangų dizaino 

optimizavimo metodai.  

Aktyviai valdomi optiniai elementai. Elektrooptiniai moduliatoriai ir perjungikliai. 

Galvaniniai skeneriai. Skystųjų kristalų elektrooptiniai elementai. Mikromechaniniai erdviniai 

ir laikiniai šviesos moduliatoriai (MOEMS). Akustooptiniai moduliatoriai ir skeneriai. 

Adaptyvieji optiniai elementai.  

Optinių elementų parametrų standartizuotas apibūdinimas. Optinių komponentų kokybės 

parametrai. Sugerties, sklaidos, atspindžio, pralaidos ir optinio pažeidimo slenksčio matavimo 

metodai.  



Šviesolaidiniai optiniai elementai. Medžiagos naudojamos šviesolaidžiams gaminti. Gamybos 

metodai. Fotoniniai šviesolaidžiai. Šviesolaidiniai kabeliai ir pynės. Šviesolaidžių 

charakterizavimas. 
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Dalyko atsiskaitymo būdas 

Dalyko paskaitų nebūna. Doktorantams tenka patiems mokytis iš nurodytų vadovėlių. Dalis šio 

kurso yra skaitoma VU FF Lazerinės technologijos programos magistrantams 3 semestre, todėl 

kartais doktorantai iš kitų universitetų ar kitų programų pasirenka dalį tų paskaitų paklausyti 

kartu su dabartiniais magistrantais. Doktorantams pageidaujant gali būti siūlomos kelios 

konsultacijos tam tikromis temomis.  

Egzaminas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji tai paruošimas referato, kuriame apžvelgiama tam 

tikra optinių medžiagų dalyko tema svarbi doktoranto darbams ruošiant disertaciją. Jos apimtis 

2 spaudos lankai. Stengiamasi taip parinkti referato tematiką, kad jo medžiaga būtų naudinga 

disertacijos apžvalgai ir joje vykdomiems darbams. Referato turinys pirmiausia yra pasiūlomas 

doktoranto kartu su moksliniu vadovu, o paskui derinamas su konsultuojančiais dėstytojais. Po 

referato tūrinio suderinimo doktorantas paruošia referatą ir persiunčia jį konsultuojantiems 

dėstytojams, kurie įtraukiami į egzamino komisiją. Tada paskiriamas laikas kada vyksta referato 

pristatymas ir tam doktorantas dar turi paruošti ~ 20 min. trukmės prezentaciją. Prezentacija 

pristatoma bent 3 egzaminų komisijos nariams. Po prezentacijos atsakoma į komisijos narių 

klausimus. Referatas ir jo prezentacija su klausimų atsakymu maksimaliai gali būti vertinama 5 

balais.  

Antroji egzamino dalis tai atsakymai raštu į 3 duotus klausimus. Tam atlikti duodama 1,5 val. 

Paprastai sudaromas 10-15 apibendrintų klausimų sąrašas, pagal sande nurodytas temas, iš kurio 

yra išrenkami tie 3 duodami klausimai. Doktorantams surašius atsakymus jie yra skenuojami ir 

persiunčiami visiems egzaminų komisijos nariams, kurie juos turi įvertinti. Atsakymai raštu į 3 

duotus klausimus maksimaliai gali būti vertinami 5 balais.  

Kiekvieno egzaminų komisijos nario įvertinimas tiek už referatą ir jo pristatymą, tiek už 

atsakymus į duotus klausimus yra vidurkinami ir pagal tai įrašomas galutinis apibendrintas 

vertinimas, kurio didžiausia vertė yra 10 balų. 
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